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FS500M微波物料流动探测器应用报告
市场:     
制铝业

应用描述：
在制铝厂的生产过程中，氧化铝的持续输送对喷射控制系统非常重要，简单的计量控制系统不能够满足要求，像从反应器里排出的氧化铝量的变化会导致废弃物增多输送线堵塞等问题，只有通过对物料流连续的监控，生产剂量才能被很好的控制并调整到预设值。
通过德国Mutec固体流动测量系统FS500M，氧化铝的流态监控成为了可能，它直接安装在输送管道上。微波物料流动测量系统FS500M测量信号可以被实时采集、计算并送到其他控制系统，通过常规界面即可实现介质可视化，过程自动化的操作或者剂量的自动化控制。
测量优势
· [image: image2.jpg]可靠的微波测量原理

· 可以实现对固体流的连续测量
· 实际颗粒流动趋势的可视化
· 实现氧化铝的实时连续输送
· 材料引导的最优化
· 非接触的在线流动监控[image: image1.jpg]
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